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SGMM VNZM HKSM LMSM LOTM NSSM ADTM PMTM
Sestavljena gonila v mobilni tehniki SGMM ® P/V ® VIV
Vrednotenje na ljivost VNZM VIV ®P/P
Hidravli¢ne komponente in sistemi HKSM ®V/P ® P/P ®P/V

Energetika v kroZnem gospodarstvu ® VIV ® P/P
Elektromobilnost

Laserski merilni sistemi LMSM ® P/P VIV ®P/IV
Laserska obdelovalna tehnologija LOTM VIV ®P/P ®V/IP ® P/P
Napredni senzorski sistemi in omrezja NSSM ®V/V ® P/P

Aditivne tehnologije
Pametne tovarne

Numeri¢no modeliranje tehnoloskih procesov
Mehanika lahkih struktur

Vecfazni sistemi
Pametna mesta




